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Àííîòàöèÿ. Îïèñàíà èòåðàöèîííàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òðèîäíûõ èñòî÷íè-
êîâ ýëåêòðîíîâ âûñîêîâîëüòíîãî òëåþùåãî ðàçðÿäà, îñíîâàííàÿ íà ó÷åòå âëèÿíèÿ íàãðåâà àíîäíîé ïëàçìû
óñêîðåííûìè ýëåêòðîíàìè ïó÷êà è ìåäëåííûìè âòîðè÷íûìè ýëåêòðîíàìè ðàçðÿäà, îòðàæåííûìè îò àíî-
äà. Óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû àíîäíîé ïëàçìû âëèÿåò íà åå îáúåì, à òàêæå íà êîíöåíòðàöèþ è ïîäâèæíîñòü
èîíîâ â íåé, ïîýòîìó ó÷åò â ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïëàçìû ïîçâîëèë ïîëó-
÷èòü óòî÷íåííûå çíà÷åíèÿ òîêà ðàçðÿäà è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîíîâ. Äîñòî-
èíñòâîì ïðåäëîæåííîé èòåðàöèîííîé ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé è ñà-
ìîñîãëàñîâàííîé è íå òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ àïïðîêñèìèðîâàííûõ ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ î òåðìîäèíà-
ìè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ ðàçðÿäíîé ïëàçìû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ???

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Òåõíîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè ýëåêòðîíîâ
íà îñíîâå âûñîêîâîëüòíîãî òëåþùåãî ðàçðÿäà
(ÂÒÐ) íàõîäÿò øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ïðî-
ìûøëåííîñòè ïðè ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ òåð-
ìè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, âêëþ÷àÿ
âûñîêîïðîäóêòèâíóþ ñâàðêó, ïàéêó, îòæèã ìà-
ëîãàáàðèòíûõ èçäåëèé, íàíåñåíèå êîìïîçèò-
íûõ ïîêðûòèé ñëîæíîãî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
â ñðåäå ðàçëè÷íûõ ãàçîâ, âêëþ÷àÿ èíåðòíûå è
àêòèâíûå, à òàêæå âàêóóìíûé ïåðåïëàâ òóãî-
ïëàâêèõ ìåòàëëîâ è äèýëåêòðè÷åñêèõ ìàòåðèà-
ëîâ ñ öåëüþ èõ î÷èñòêè îò âðåäíûõ ïðèìåñåé
[1–7].

Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè èñòî÷íèêîâ
ýëåêòðîíîâ ÂÒÐ ÿâëÿþòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáî-
òû â íèçêîì è ñðåäíåì âàêóóìå, â ñðåäå ðàçëè÷-

íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ãàçîâ, îòíîñèòåëüíàÿ
ïðîñòà êîíñòðóêöèè èñòî÷íèêà è èñïîëüçóåìî-
ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî âàêóóìíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, à òàêæå ïðîñòîòà óïðàâëåíèÿ òîêîì ýëåê-
òðîííîãî ïó÷êà [8].

Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ãàçîäèíàìè-
÷åñêèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òîêîì ýëåêòðîííî-
ãî ïó÷êà, èñïîëüçóåìûå â òåõíîëîãè÷åñêîì
îáîðóäîâàíèè íà îñíîâå èñòî÷íèêîâ ýëåêòðî-
íîâ ÂÒÐ, ÷àñòî íå óäîâëåòâîðÿþò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì ýëåêòðîííî-ëó÷åâûõ òåõíî-
ëîãèé èç-çà èõ íèçêîãî áûñòðîäåéñòâèÿ [8–11].
Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ çíà÷èòåëü-
íûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò òåîðåòè÷åñêèå è
ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçðà-
áîòêîé ìàëîèíåðöèîííûõ ñèñòåì ýëåêòðè÷å-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ òîêîì ÂÒÐ [12, 13]. Òåîðåòè-
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